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	與會心得：
  在本人發表的文章中，針對掩埋半掩埋物體電磁成像問題進行討論。微波成像問題在電磁研究領域中是相當重要的研究主題，利用不同方向發射TM 平面波照射埋藏於介質中的完全導體物體。經由感應電流及在介質外部量測到的散射電場，我們可以推導出一組非線性的積分方程式，之後，這些散射場積分方程式透過動差法求得散射場相關資訊，將電磁成像問題轉化成最佳化的問題來求解。
在此之外，學生也選擇參加關於與本身研究有相關的議題加以聆聽，一般而言都是有關電磁正、逆散射、應用電磁、天線及通訊系統等。

在此次會議，透過大會安排的討論更了解世界各國在電磁成像與演化計算方面的研究現況，會後並與國外與中國大陸博士生交換意見及研究心得，充分達到學術交流的目的。出國參加此類的學術會議，不但可以增廣見聞，亦可增加國際觀，此行對本人可以說是獲益良多。

    最後建議，本校也可爭取舉辦類似的大型會議，一方面可以增進各國彼此的交流，另一方面亦可提升本校在先進科技上的國際地位。
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